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Abstrakt:

Ptedklddand prace se zabyva studiem struktury, mikrostruktury a redlné
struktury multiferroickych epitaxnich vrstev LuFeOs pomoci rentgenové reflektivity a
rentgenové difrakce. V teoretické ¢asti prace je popsan rozptyl rentgenového zareni na
krystalickych vrstvach. Je prezentovan standardni popis rentgenové reflektivity na
sérii tenkych vrstev s hrubym rozhranim. Déle je prezentovan model rozptylu
rentgenového zatreni na mozaickych vrstvéch.

Pro experimentalni ¢ast prace byly pomoci pulsni laserové depozice pfipraveny
tt1 vzorky LuFeOs vrstev na substratech ze safiru (Al,O3, s a bez platinové mezivrstvy)
a yttriem stabilizovaného zirkon oxidu. Z namétenych kiivek rentgenové reflektivity
byly standardnim zplUsobem urceny parametry jako tlouStka vrstvy, hrubost
jednotlivych rozhrani, hrubost povrchu a hustota materidlu. Z naméfenych map
reciprokého prostoru pak byly ureny miiZové parametry jednotlivych vrstev a
parametry mozaického modelu jako jsou stfedni velikost mozaickych blokti, rozdéleni
velikosti mozaickych blokd, vzajemnd misorientace mozaickych blokd a
mikrodeformace. Morfologie povrchu vzorkti byla navic zkoumana pomoci

mikroskopie atomovych sil a skenovaci elektronové mikroskopie.
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